     　　　平成２１年１２月１６日
関係各位

(財)かがわ産業支援財団

香川県産業技術センター

公印省略

高度３次元設計・製造技術講習会 (第６回)　の開催について（ご案内）
拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます．
近年，自動車産業を中心とした製造業において，複雑な形状を高速に測定する必要があることから，従来の接触式３次元測定機だけでなく，非接触式３次元測定機による製品検査・評価のニーズが増しています．そのニーズにより，非接触測定機の統一検査規格として平成２１年９月には日本工業規格（JIS B 7441 非接触座標測定機の受入検査及び定期検査）が制定され，今後さらに普及することが考えられます．
そこで今回は，非接触形状測定機としてCCDカメラ方式を用いた測定機について，その利用技術を説明していただきます．実機を用いた測定デモも予定しておりますので，是非ご参加下さい．

敬具

記

１．タイトル
「CCDカメラ方式による非接触３次元測定機の利用技術」
２．場　所 
香川県産業技術センター　３Ｆ会議室

３．日　時
平成２２年１月２０日（水）13:30～16:00

４．内　容

   　　・「非接触３次元測定機の導入状況・効果事例」
13:30-14:30

  　 　・「CCDカメラ方式非接触３次元測定機の実演」
14:30-15:00

  　 　・「測定データの利用技術（検査・リバースエンジニアリング）」
15:00-15:50

   　　・「質疑応答・まとめ」
15:50-16:00

５．講  師
東京貿易テクノシステム㈱　営業本部長
長島　茂　　氏　


デジタルセンター
中里　太郎　氏　

６．参加費
無料

７．申込締切
１月１８日（月）

８．共  催
 香川県精密加工技術研究会，香川県システム技術研究会

９．申込先
香川県産業技術センター　高原，竹中 あて


tel.087-881-3175，fax.087-881-0425, E-mail kensyu@itc.pref.kagawa.jp
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